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Pirdmetro inteligente CellaTemp® PX

« Nuestros modelos

Pirémetro compacto

Pirébmetro con cable de fibra éptica y cabezal de

medicién 6ptico

Pirbmetro espectral

Pirémetro espectral

y semiconductores

Pirémetros de cociente

Pirémetros de cociente

Modelo | Rango de Aplicaciones Campo de Modelo | Rango de Aplicaciones
medicion medicion medicion
PX 10 0-1000°C | No metales O PX 21 250-2000 °C Metales, ceramicas,
PX 13 500- 1600 °C | Hornos calentados por llamas O \ri/lldrtlols Fund|</jo§
etales, cerdmicas
=1 9 PX 31 550-2500°C ! !
PX 15 300-1300 OC Superficies de vidrio O a altas temperaturas
500-2500"C PX 36 650 - 3000 °C Medicién precisa de metalesy
-~ | gases calientes que ) semiconductores
PX17 400-2000 °C O
contienen CO2
) o~ | gases calientes que
PX18 | 500-2500°C | 2o0 = =0 @)
210-2000 °C | Metales, cerdmicas, vidrios
PX20 350 2500°C | Fundidos O
Aluminio, superficies
PX 28 75- 650°C | de metal desnudas, O
aplicaciones laser
150- 800 :C Aluminio, superficies
PX29 180-1200°C | de metal desnudas,
250-2000 °C | aplicaciones laser. Proceso
PX 30 500 - 2500 °C de recubrimiento PVD @)
PX 35 600-3000°C Medicion precisa de metales

PVD

Modelo | Rango de Aplicaciones Campo de Modelo | Rango de Aplicaciones
medicion medicion medicién
500 - 1400 °C @) 700 - 1800 °C les. hormiad l fi
650-1700 °C | Metales, cemento, cal, o) PX 41 800 - 2400 °C | Meta ZS' %rr_mgori,.ca ,dgra ito, !
PX 40 — 1 grafito, gotas de vidrio, 900-3000°C gotas de vidrio, cultivo de cristales
750-2400 C | cytivo de cristales O
850 - 3000 °C O
600 - 1400 °C )
650 - 1700 °C Alarpbres, varillas, O
PX 43 — espirales calentadoras,
750-2400°C | handas térmicas O
850-3000 °C )
PX 44 750 - 3000 °C | Silicio, carburo de silicio O
o~ | Produccion de grafito,
PX 45 900-3200°C | o imiento del cristal O
PX 47 700-1700 °C | Llamas con hollin O
PX 50 500- 1400 °C | Metales a bajas temperaturas O
300- 800 °C | Metales a muy bajas
PX 60 400 - 1000 °C | temperaturas o
PX 64 500 - 1400 °C Proceso de recubrimiento 0
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Pirémetro inteligente CellaTemp® PX

. Caracteristicas especificas

Amplios rangos de medicién alcanzando al mismo tiempo una
alta resolucién

Disefo modular: Parte electrénica con hasta 5 sistemas épticos
Sistemas 6pticos focalizables

3 opciones de vision: vision a través de la lente, cdmara de
video a colores, puntero laser

Versién compacta o con cable de fibra éptica

Pirémetros espectrales o de cociente

2 Serie CellaTemp® PX

La serie CellaTemp® PA se basa en un concepto modular que consta de
los siguientes componentes: sistema dptico, capturay procesamiento
de sefales, visualizacién de valores medidos y ayuda de focalizacion.

El sistema 6ptico (1) viene con uno de los cinco objetivos intercam-
biables disponibles. La seleccién depende del tamano del objeto y la
distancia de medicién. Esta es ajustable mediante una rosca helicoidal
de forma precisa y continua dentro de un amplio rango.

La apertura (2) determina la forma del campo de medicién. La forma
estandar de los campos de medicién en los pirémetros es circular.
Alternativamente estdn disponibles pirémetros de cociente con
campo de medicién rectangular.

Un sensor (3) basado en la moderna tecnologia de luz constante sin
partes moviles detecta la radiacién infrarroja emitida desde el objeto
a medir. El CellaTemp® PA esté disponible como pirémetro espectral
(sensor de un canal) y pirometro de cociente (sensor de dos canales).

La unidad especial de procesamiento de sefal (4) en combinacién
con una conversion analdgico-digital de alta resoluciéon permite
amplios rangos de medicién mientras la resoluciéon de temperatura
permanece uniformemente alta en todo el rango de medicién.

Para visualizar el valor de medicién (5) el CellaTemp® PX dispone de
una salida de corriente analdgica, dos salidas de conmutacién y una
interfaz de red 10-Link basada en el Gltimo estandar de comunicacién.

Para controlar el enfoque, la alineacién y el tamafo del campo de
medicion, se puede elegir entre los siguientes sistemas de ayuda de
focalizacion (6): visidn a través de lente, cdmara de video o puntero
laser.

M
i

Vi /A 3 4 3

1 salida analdgica, 2 salidas de conmutacién
 Fuente libremente configurable
= Todos los pardmetros y funciones son ajustables mediante teclas
» Moderna interfaz 10-Link
+ Funcién SCM para control de contaminacién
(en el pirdmetro de cociente)
» Funcién ATD para la deteccion automatica de temperaturas

Pz 20.08

Parte
electrénica

 PZ20.03

Objetivos
intercambiables

Pz 20.01

Pz 20.05

_ Salida analdgica

El CellaTemp® PX esté equipado con una salida analdgica. El operador
puede configurar libremente la escala de la salida dentro del rango
bésico de medicion.

. Salidas de conmutacién

Las dos salidas de conmutacién independientes del CellaTemp® PA
son configurables de diversas maneras con los valores de medicién o
la temperatura interna.

 Las salidas pueden funcionar como contacto normalmente
cerrado, contacto normalmente abierto y funcién de ventana.

= Sonvarias las posibles aplicaciones.

» Monitorizacién de las temperaturas limites o rangos de temperatura.

= Sefalizacién cuando se supera la temperatura interior.

= Sincronizacién de la transmision del valor medido a un PLC
cuando se utiliza la funcién ATD.




Pirdmetro inteligente CellaTemp® PX

= Interfaz |0-Link

. Lentes adicionales

Todos los dispositivos de la serie CellaTemp® PX estan equipados con
la nueva interfaz de comunicacién 10-Link segin IEC 61131-9.

Beneficios de la interfaz I0-Link

 Interfaz estdndar, independiente del fabricante y del bus de campo

« Conexion rentable y simple punto a punto con un cable estadndar

« Costes reducidos de cableado

« Sencilla puesta en servicio

+ Transmisién de datos sin interferencias

+ Parametrizacién automatica con copia de seguridad centralizada
de datos

« Transparencia total hasta el nivel de campo mds bajo

= Conceptos diagndsticos sistematicos

« Intercambio de dispositivos mediante plug & play

. Optica

La pirometria es un método Optico empleado para la deteccion
de temperaturas. La calidad del médulo éptico influye de forma
significativa en la exactitud de medicién del instrumento, efecto
que se denomina “efecto del tamano de la fuente”. La luz dis-
persa que proviene del exterior del campo de medicién y entra
en la trayectoria éptica del pirémetro provoca lecturas erréneas.

Si cambia la distancia al blanco o el tamafo del objeto de medicién,
la lectura de temperatura puede cambiar también dependiendo de la
calidad del sistema 6ptico (véase grafico).

Temperatura [°C]

——  Lente con muy buenas propiedades 6pticas
I R e S e I S

; — — Lente con malas propiedades épticas
810

800 L + +——+ + —t + +
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Didmetro del objeto a medir [mm]

Cuanto mejor es la calidad del sistema dptico de un pirémetro, menor es el error
de lectura cuando cambia el tamario del objeto a medir.

El sistema optico del CellaTemp® PX estd dotado de una lente de
alta calidad con revestimiento antirreflectante, optimizada para los
espectros visible e infrarrojo. Ademas, la construccién mecénica de la
oOptica patentaday las aperturas en la trayectoria de visién minimizan
la sensibilidad a la luz dispersadao.

Las excelentes caracteristicas de formacion de imagenes de la lente
de precisién proporcionan una alta resolucién éptica y un “efecto del
tamano de la fuente” minimo. Esto garantiza una alta y constante pre-
cisién de medicién, independientemente del tamafo del objeto y de
la distancia de medicién.

Se puede montar una lente adicional en el objetivo para capturar
objetos tan pequefios como a partir de @ 0,3 mm.

Los modelos de pirémetro se pueden combinar con cuatro lentes adi-
cionales, proporcionando asi muchas soluciones épticas adicionales
para una maxima versatilidad.

Parte electrénica

Objetivo

Lente adicional

_ Control de contaminacién

Los pirémetros de cociente estdn equipados con una funcién SCM
(Smart Contamination Monitoring), que detectay sefaliza cuando un
sistema 6ptico o vidrio protector sean contaminados. De esta forma
se detectan ademas obstrucciones de visién hasta el blanco o depé-
sitos en la apertura del horno. Se puede ajustar la sensibilidad para
detectar el nivel de contaminacién.

Objeto Humosy Tubo visor/ Vidrio
amedir  polvos pared del horno protector  Pirémetro

Salida de
conmutacién

R

Obstrucciones Depésitos ~ Contaminacion  Control integrado Senal de alarma
de vista de contaminacién dptica o
acstica

Deteccién de contaminacién en el campo de vision.

s
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. Interfaz IO-Link

analégico

Interfaz de comunicacién abierta,
independiente del fabricante y del sistema

» Estdndar internacionalmente adeptado segin IEC 61131-9

= Elconsorcio I0-Link incluye todos los principales fabricantes de
sistemas de control

= Descripcién uniforme de las propiedades de la comunicacién y del
dispositivo en el archivo de descripcién del dispositivo I0DD

» Componentes de hardware IO-Link certificados

Simple planificacién e integracién

- Se puede integrar en todos los sistemas comunes de bus de
campo y automatizacion

- Rapida planificacién de proyectos y documentacion sencilla del
sistema

» Cualqguier combinacién de dispositivos analégicos e 10-Link en un
sistema de control de planta

- Compatible con versiones anteriores - Los dispositivos |0-Link
también pueden funcionar en modo estandar (SIO) como senso-

res
convencionales con salida de conmutacién o analdgica

» Elcableado existente puede permanecer en uso

Puesta en servicio y mantenimiento sencillos,
rapidos y seguros

» Conexiéon simple punto a punto — costo de cableado reducido
- Cableado uniformey "sin errores”
con cables estandar con conecto-
res M12 (Plug & Play)
= Intercambio de sensores simple y
sin errores
- Los intercambios incorrectos se evitan
gracias a la identificacion Gnica del disposi-
tivo en el ID del proveedor y del dispositivo
- Se evitan los ajustes incorrectos ya que los

Alta seguridad operativa

« A prueba de manipulaciones, ya que los ajustes incorrectos
pueden ser excluidos por el operador

- Diagnéstico inmediato y central de averias (rotura de cable,
cortocircuito, etc.)

= Recuperacion de la informacién de diagnéstico para el
mantenimiento preventivo, el mantenimiento y la reparacion, y
por lo tanto reducido el riesgo de averias

Sencilla configuracién de pardmetros

= Configuracién de pardmetrosy almacenamiento de datos de
configuracién centralizados

= Elajuste dindmico de parametros durante la produccién en
marcha para el control adaptativo de la planta durante un cambio
de recetas, materiales o herramientas reduce los tiempos de
inactividad y aumenta la flexibilidad y la variedad de produccién

= Ajuste automatico de los parédmetros del sensor, Plug & Play
después del intercambio del dispositivo

= Facil duplicacion de pardmetros

Comunicacién digital integrada y segura

- Datos de proceso, datos de diagnéstico, informacién del
dispositivo y pardametros de configuracion

- Transmision libre de interferencias (norma CEM) de los datos
dem edicion con nivel de sefial 24 V y verificacién mediante suma
de comprobacién

= Comunicacién integrada desde el nivel de campo mas bajo hasta
el sistema ERP (“enterprise resource planning” —sistema de
planificacién de recursos empresariales)

= Un sensor para varios valores de medicién y puntos de conmutacion

- Mantenimiento remoto y tele-servicio a nivel mundial hasta el
nivel de campo mas bajo

Ahorro de costes

« Costes reducidos de instalacion y cableado
- No se requieren tarjetas de entradas analdgicas debido al uso de
grupos de conexidn de bus de campo estandarizados

»
»

Industrial Ethernet « Los sensores y

pardmetros se almacenan en el maestro y

actuadores |0-Link
se comunican en

se transmiten automéaticamente después
de un cambio de dispositivo
» Mantenimiento predictivo y opera-
ciones de servicio especificas
= Esfuerzo minimo para solucionar
problemas
- Herramientas modernas e indepen-
dientes del fabricante para la
puesta en marcha
 Variedad minima de tipos y sin necesidad de
gran stock

Ethen'et/IP modo bidireccional
- ciclico y aciclico
HModbus “ZOPC UA
Bus de campo

Q IO-Link
QI0-Link Master
Master

Comunicacion hasta el nivel de dispositivos de campo

&
<

-



Pirbmetro inteligente CellaTemp® PX

o Sistemas de ayuda de focalizacién para los equipos compactos

Visién a través de la lente

El CellaTemp® PX estd equipado
opcionalmente con un visor a
través de la lente libre de para-
laje. El amplio campo de visién
facilita la alineacién del piréme-
tro al blanco. Gracias al ocular
que presenta una distancia inter-
pupilar ampliada, también se puede utilizar el dispositivo usando
gafas o casco.

En el visor se muestra exacta-
mente el tamano y la posicién
del drea de medicién. Para prote-
ger el ojo durante la medicién de
objetos muy brillantes, se puede
montar el filtro de polarizacién
PA 20/P. En los dispositivos con
un rango de medicién > 2000 °C,
este filtro viene integrado de
serie.

Puntero laser

Como opciéon se puede inte-
grar en el CellaTemp® PX un
puntero laser. El punto laser
marca el centro del campo de
medicién. Incluso a una distancia
de medicion de 10 m es clara-
mente visible. Se activa el laser
mediante tecla de control o interfaz.

Camara de video

Una cdmara de video en color
estd disponible como tercera
ayuda de avistamiento alter-
nativa. La cdmara HDR (High
Dynamic Range) dispone de un
control de exposicion especial y
automatico con un rango dina-
mico muy amplio. Como resultado, la imagen de video siempre se
ilumina con un brillo éptimo sin sobreexposicion.

Otra caracteristica especial de este control de exposicidn es la funcién
TBC (Control de brillo del blanco). La cdmara determina la intensidad
luminosa exactamente en el campo de medicién del pirémetro. Asi se
logra siempre una exposicién éptima: tanto de un objeto frio delante
de un fondo claro como de uno caliente delante de un fondo oscuro.

El balance de blancos para la correccién del color se puede cambiar
entre "automdtico" y "luz natural". La lectura se transmite directa-
mente a través de la sefal de video y se muestra en la pantalla conec-
tada, sin necesitar un PC adicional. Una imagen de video le permite
observar posibles cambios en la microestructura del objeto de medi-
cion en relacion con la temperatura. Mediante la grabacién de video
se capturan los datos de temperatura junto con el comportamiento
de la superficie visible, lo que le permite un anélisis de los datos.

La marcacién del campo de medicién en la imagen corresponde con
el tamafo exacto del campo de medicién. Con una resolucién de 5,6
um/pixel, incluso los objetos méas pequenos son claramente visibles.
La sefal de video estd electricamente aislada de la tensién de ali-
mentacién. Asi se evitan las interferencias en la imagen. La cdmara se
puede utilizar en temperaturas ambiente de hasta 65 °C, sin deterio-
rar la calidad de la imagen.

KELLER

1104.9°C

b /

Gracias al control de exposicién automatico con la funcién TBC,
se logra una exposicién 6ptima del campo de medicién en todo
momento. En la imagen se visualiza la marcacién del campo de medi-
ciony el valor medido. La lectura de la temperatura y la marcacién del
blanco se superponen a la imagen.

KELLER

1104.3°C

b /

Sin disponer de la funcién TBC, la intensidad luminosa se promedia-
ria a partir de la iluminacion total. Un objeto de medicién brillante
delante de un fondo oscuro estara sobreexpuesta.
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. Elementos de operacién

Todos los pardmetros de configuracién se pueden configurar con el
teclado durante el funcionamiento. Las grandes teclas de control son
faciles de accedery operar. El display LED de 8 mm con gran lumino-
sidad garantiza una éptima legibilidad de los valores medidos, incluso
desde grandes distancias. Se utilizan cuatro LEDs para indicar los
estados operativo.

LED Comuni-
caciéon 10-Link

Laser LED activo

LED OUT 1
LED OUT 2

Display

Seleccionar Tecla de modo/
o] ca’m biar Q10-Link Interruptor E)ara
pardmetros el puntero laser

Conector

_ Pardmetros ajustables

= Variable mediday escala de la salida analdgica
 Filtro de atenuacién

» Modo de memoria Peak Hold, ATD

+ Tiempo de retencién de la memoria

+ Emisividad

» Transmitancia

= Configuracién de los contactos de conmutacién
» Configuracién de la funcién ATD

» Simulacién de temperatura

» Unidad de temperatura °C/°F

= Control de la pantalla

Ademas, para los pirémetros de cociente:

» Canal de medicién: de cociente o espectral

» Umbral para el control de contaminacién

= Factor de hollin (en el CellaCombustion PX 47)

Ademads, para los pirébmetros con cdmara:
= Control de la exposicién TBC

+ Balance de blancos

» NUmero de punto de medicién

. Volumen de suministro

» Pirémetro CellaTemp® PX

+ Cable de conexion VK 02/L (5m)*

» Cable de video VK 02/F (5 m)* en la versién con cdmara
» Manual de instrucciones de uso

0 * Cables en longitudes diferentes deben ser pedidos por
separado.

o Funcion ATD

La funcién ATD (Deteccién Automatica de Temperatura) se utiliza para
detectar la temperatura en procesos discontinuos de forma automa-
tica. Gracias a esta funcién, los objetos que se mueven a través del
campo de vision del pirémetro a intervalos indefinidos se detectan
autométicamente. Asi, por ejemplo, se puede medir la temperatura
de lingotes en un tren de laminacién o palanquillas descargadas de un
sistema de calentamiento por induccién.

El proceso de medicién se inicia automaticamente cuando se haya
detectado un objeto caliente. El ciclo de medicién se adapta dindmi-
camente al tiempo de permanencia del objeto delante del pirémetro,
o puede ser personalizado manualmente por el usuario. Una vez fina-
lizada la medicién, el valor medido esta disponible en la salida para su
posterior procesamiento.

_ Funcién de servicio

Durante el proceso de configuracién o incluso mientras el pirémetro
continue operando es posible introducir mediante las teclas un valor
simulado de temperatura que se transmite a través de la salida ana-
légica.

De esta manera se puede comprobar de forma facilmente el correcto
escalado y funcionamiento de los subsiguientes procesamiento de
valores medidos en el PLC sin necesitar la presencia de un objeto
caliente.

_ Diagrama de conexiones

PR 24VDC
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= Norma CEM

+ DINENIEC 61000-6-2:11/2019
+ DINEN IEC 61000-6-4:09/2020
* BSENIEC61000-6-2:2019
* BSENIEC61000-6-4:2019

I —_—




Pirbmetro inteligente CellaTemp® PX

= Dimensiones . Datos técnicos*

min. 35 mm

max. 112 mm

M65x2 @62,75 mm

Pirémetro

Salida analdgica

= 0/4-20mA lineal segin
NAMUR 43, escalable

» (Carga max. 500 Q

@56 mm
@50 mm

132 mm

‘ Salidas de conmutacién

« PNP Open Collector
activo desde la tensién de
alimentacion plus

M65x2 ©62,15 mm « Contacto NC o NO

— » Capacidad de transporte

. de corriente 150 mA
4: o - Desconexion de seguridad
" en caso de sobrecarga

12 mm 42 mm >250 mA
l
132 mm

min. 200 mm / max. 277 mm

187 mm

1/4-36 UNS 2A

@35 mm

165 mm Interfaz

* |O-Link V1.1
(velocidad de transmisién
38400 baudios)

max. 40 mm

27 mm

/4" 36,UNS 2A

214 mm

Display LED
+ de 4 digitos
(altura del digito 8 mm)

J I_ 1/4 -36 UNS-2A

5,8 mm

min. 67,9 mm / max. 85,9 mm

f 1 Resolucion de la salida de
PA 41.01 PZ 41.18/PA 41.05 corriente
* 0,2K+0,03 % delrango
de medicién configurado

- Campo de medicion Resoluciéon del display
* 0,1 KparaT<200°C

Para los pirémetros con optica enfocable, la relacion éptica D se * 1KparaT=200"°C

define como la relacién del campo de medicién sobre la distancia de

medicién. El didmetro d del campo de medicién en la distancia de Resoluciéon 10-Link

enfoque resulta de la siguiente férmula: + 0,1K

Camara

Alimentacion eléctrica
« 18-32VDC
» Ondulacion <200 mV

Consumo eléctrico
« <135mA
+ <150 mA
con puntero laser
* <175mA
con camara de video

Humedad del aire admisible
* 95 % hum. relativa max.
(sin condensacion)

Temperatura ambiente
« 0-65°C
(sin refrigeracién)

Temperatura de
almacenamiento
» -20 hasta +80 °C

Material de la carcasa
* Aceroinox

Tipo de proteccion
+ IP65segln 40050

Conexion
» Conexion roscada de M12
con 5 polos

Peso
» aprox. 1kg
(segtin la version)

Sefal de video
« Composite PAL,
1Vpp, 75 Ohm

Resolucion
+ 722 x 576 pixeles

Control de exposicion con
Para los modelos con campo de visién rectangular, se indica la rela- funcién TBC
cién 6ptica de D, horizontal y D, vertical. » automadtico, en todo el
rango de medicién

DIN IECTS 62492-2

Visualizacién en pantalla

» Marcacién del campo de
medicion

* Lectura

Conexion
» Conector roscado TNC

* Especificaciones de los datos técnicos segin DIN [EC TS 62492-1y

Calibracién de los pirémetros segtin VDI / VDE 3511 hoja 4.4
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 Spektral-Pyrometer

Modelo | Datos técnicos

Sistemas de ayuda de focalizacién | Rango de Sensi- Objetivo | Distancia de Relacién |Tiempode |Exactitud |Repetib-
Visor a Camara |Puntero |medicion bilidad enfoque Optica respuesta |de medi- ilidad
travésde |devideo |laser espectral toe cion*
la lente
Para medir no metales como ceramica, madera, goma, plasticos, textiles y papel
1% de

AF 1 AF1/C | AF1/L PZ10.01 | 0,30 M- 50:1 s lectura

0-1000°C l '

32-1832°F 8-14um <30ms al menos 1K
AF 2 AF2/C | AF2/L PZ10.05 | 0,75m-0,30m 48:1 23'<Of6fva

ms
Para superficies metalicas, ceramica y vidrios fundidos en el rango de temperatura media
AF 1 AF1/C [ AF1/L Pz20.01 | 0,40 M- 175:1
AF 2 AF2/C | AF2/L . Pz20.03 | 0,20m-0,40 m 150:1
AF 3 AF3/C | AF3/L 210-2000 C PZ20.06 | 1,20m- 275:1
410-3632°F . . -

AF 4 AF4/C | AF4/L PZ20.05 | 0,20 m -« 40:1 | <soms | 03%de
AF 9 AF9/C | AF9/L 1,1- PA 20.06 | 0,60 m - 380:1 (T>250°C) | lalectura, 1K
AF 5 AF5/C | AF5/L 1,7 pm Pz20.01 | 0,40 M- 175:1 <2ms al menos
AP [Are/C [AFe/L | Pz20.03 [020m-040m | 150:1 | (T>750°C) 4K
AF 7 AF7/C AF7/L 662 - 4532 °F PZ20.06 | 1,20m - 275:1
AF 8 AF8/C | AF8/L PZ20.05 | 0,20 m - 40:1
AF 11 AF11/C | AF11/L PA20.06 | 0,60 m - 380:1

Para superficies metalicas, ceramica y vidrios fundidos en el rango de temperatura alta
AF 1 AF1/C AF1/L Pz 20.01 | 0,40 m - 210:1
AF 2 AF2/C | AF2/L PZ20.03 | 0,20m-0,40 m 200 1 (TS gg(f)‘lso 10'13 % de
- ° - >
AF 3 AF3/C | AF3/L | 290-2500C1 078 PZ20.06 | 1,20m - 310:1 alecturs, |y
932-4532°F| 1,06 um <2ms al menos
AF 4 AF4/C | AF4/L Pz20.05 | 0,20m - 55:1 (T>750°C) 4K
AF 5 AF5/C | AF5/L PA20.06 | 0,60 m - 430:1

*(referidoae=1yTa=+23°C)

. Pirémetros para aplicaciones especiales

CellaTemp® PX 13 se utilizan para medir la temperatura de los gases de salida en las cal-

deras calentadas por gas y en pequefias plantas de combustién.

El CellaTemp® PX 13 fue especialmente disefiado para medir tempe-
raturas en hornos calentados por llamas. Gracias al rango espectral
selectivo de 3,9 pm, vapor de agua y CO, presentes en el campo de
vision del pirémetro no afectan a la lectura de temperatura, incluso
cuando la distancia de medicién sea mayor, lo que permite medicio-
nes precisas a través de llamas o gases de combustién.

CellaCombustion PX 18

El CellaCombustion PX18 usa una longitud de onda especifica en la
cual los componentes quimicos de los gases de combustion calientes
tienen una alta densidad éptica. Estos pirémetros se usan en grandes
plantas de combustién tales como las incineradoras y las centrales

CellaTemp® PX 15 térmicas de carbén.

En el rango entre 4,5y 8 ym el vidrio posee una emisividad de casi

100%. Por encima de 5 um, agentes atmosféricos tales como la
humedad del aire o el vapor de agua afectan a la medicién. Con su
filtro de blogueo con una sensibilidad espectral entre 4,6 y 4,9 um,
el CellaTemp® PX 15 detecta la temperatura en el drea cercana a la
superficie del vidrio. En esta longitud de onda las variaciones en el
espesor o en la humedad de la atmdsfera o modificaciones del tipo
de vidrio no afectan a los valores medidos.

CellaCombustion PX 17

CellaTemp® PX 28

El CellaTemp® PX 28 es capaz de proporcionar lecturas precisas
incluso con una radiacién infrarroja extremadamente baja gracias a
su Optica de alta intensidad, un sensor especial y una evaluacién de
sefales patentada. El pirémetro se utiliza para medir metales a tem-
peraturas muy bajas.

CellaTemp® PX 29

El CellaCombustion PX 17 usa una longitud de onda especifica en la
cual los gases con alto contenido en carbono tienen una alta densidad
Optica y por tanto buenas propiedades de radiacién. Los pirémetros

El CellaTemp® PX 29 ha sido disefiado con un filtro especial
que bloguea una parte de la banda y un sensor que ignora la radia-
cién infrarroja de fuentes tales como la luz diurna o rayos laser.

e
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El CellaTemp® PX 29 dispone de una respuesta al espectro que es
mucho menos sensible a los reflejos de la luz incidente procedentes
de objetos calientes cercanos que los pirémetros normalmente dis-
ponibles que son sensibles a las longitudes de onda corta. Los compo-
nentes individuales y subconjuntos pueden combinarse de diferentes
maneras, dando origen a 24 variantes de pirémetro. En combinacién
con las lentes suplementarias, el CellaTemp® PX 29 puede medir
blancos tan pequenos como de 0,3 mm de didmetro. Gracias a los
amplios rangos de temperatura y a la variedad de épticas dispo-
nibles el CellaTemp® PX 29 proporciona la maxima versatilidad. Es
adecuado para varias aplicaciones en la industria del metal y es ideal
para la medida de temperatura de metales altamente reflectantes
como el aluminio a bajas temperaturas. Con su filtro de blogueo, el
CellaTemp® PX 29 proporciona una alta exactitud al medir la tempe-
ratura de superficies de metal tratadas con laseres de diodo Nd:YAG
o de CO:z sin verse afectado por los laseres de alta energia. Esto sig-
nifica que el pirémetro puede utilizarse para procesos de recubri-
miento PVD (physical vapour deposition).

CellaTemp® PX 35

El CellaTemp PX 35 tiene una sensibilidad espectral a la luz de banda
estrecha y de onda corta, por lo que es menos sensible a interferen-
cias, como la debilitacién de la sefal causada por obstrucciones en el
campo de visién del pirémetro tales como polvo, vapor o humos, o
una contaminacién del vidrio protector, y también a fluctuaciones de
emisividad, que un pirémetro espectral convencional.

Los metales tienen la propiedad fisica de que la emisividad aumenta
con las longitudes de onda de radiacion més cortasy las temperaturas
mas altas del objeto. Por eso el CellaTemp PX 35 es especialmente
adecuado para la medicién precisa de temperaturas de metales y
objetos con muy altas temperaturas. Ademas, se utiliza este piréme-
tro para la medicién en semiconductores delgados, ya que los semi-
conductores tienen muy buenas propiedades de radiacién en el rango
espectral especial del pirémetro. Para longitudes de onda > 1 um, el
silicio es transparente, por lo que un pirémetro estandar mediria la
temperatura del material que hay detras a través del silicio.

. Pirémetros para aplicaciones especiales

CellaCrystal PX 44

El CellaCrystal PX 44 ha sido desarrollado para la medicién dptica de la
temperatura durante la produccion de los cristales de Siy SiC. La calibra-
cidén estd especialmente adaptada al proceso de crecimiento. Gracias al
andlisis hibrido de sefales con una resolucién constantemente alta de
< 0,1 K en todo el rango de medicién y a la muy alta estabilidad a largo
plazo de los sensores de luz constante, los instrumentos cumplen los ele-
vados requisitos de precision de medicién que estos procesos requieren.

CellaCrystal PX 45

El pirémetro de relacién CellaCrystal PX 45 se caracteriza por un
rango de medicién muy amplio de 900 - 3200 °C. Gracias al procesa-
miento hibrido de la sefal, tiene una resolucién de sefal constante-
mente alta y una estabilidad a largo plazo extremadamente alta en
todo el rango de medicién. Por ello, es ideal para la carbonizacién, la
grafitizacién y el cultivo de cristales.

CellaCombustion PX 47

El CellaCombustion PA47 es un pirémetro especial para la medida de
temperatura sin contacto de las llamas en centrales térmicas de carbén
o en incineradoras. La medida y el procesado de la sefial basado en el
método de dos longitudes de onda, detecta la radiacién calorifica del
hollin de las particulas de la llama en la zona del infrarrojo cercano a dos
longitudes de onda. El proceso de quemado puede controlarse a través
de la temperatura de la llama para reducir la emision de contaminantesy
asi minimizar el hollin en las paredes en la cAmara de combustion.

CellaCrystal PX 64

El CellaCrystal PA 64 se utiliza para la medicién de la temperatura
en los procesos de recubrimiento CVD (chemical vapour deposition).
Debido a la longitud de onda especial, el pirdmetro también puede
utilizarse para la deposicion de vapor asistida por plasma.

Modelo | Datos técnicos

Sistemas de ayuda de focalizacién | Rango de Sensi- Objetivo
Visora |Cémara |Puntero | medicién bilidad

través de | de video | laser espectral

lalente

500-1600°C

Distancia de Rela- Tiempo de Exactitud de | Repe-
enfoque cién respuesta t,, medicion* tibili-
Optica dad

| Para la medicién en plantas de incineracién y hornos calentados por llamas

1%dela

AF 1 AF1/C |AF1/L 932-2912 °F 39um | PZ15.03 10,80 m - 45:1 <100 ms lectura 2 K
PX15... | Para superficies de vidrio
500-2500°C . 0,75%de la
AF 1 AF1/C |AF1/L 932 - 4532 °F i PZ15.03 10,80 m - 70:1 lectura
o . <100 ms 0,75 % de la 2 K
AF2  |AF2/c |AF2/L | 300-1300°CH 451m | by 03 (080 m - 451 lectura,
572-2372°F
almenos 3 K
| Para medir en ambientes con gases calientes que contienen CO: (p. €j. en cal
400-2000°C . 0,75 % de la
AF 1 AF1/C = 752 -3632 °F CO, PZ15.03 10,80 m - 75:1 <100 ms lectura+1 K 2 K
| Para medi as y centrales de carbén)
500-2500°C . 0,75%de la
AF 1 AF1/C |AF1/L 932 - 4532 °F CcO Pz 15.03 10,80 m - 70:1 <100 ms lectura 2 K

e



temperature l ! S }
solutions

. Pirémetros para aplicaciones especiales

Modelo | Datos técnicos

Sistemas de ayuda de focalizacién | Rango de Sensi- Objetivo | Distancia de Rela- |Tiempo de Exactitud de |Repe-
Visora |Cémara |Puntero |medicién bilidad enfoque cién respuesta t, medicion* tibili-
través de | de video | l&ser espectral optica dad

la lente

Para medir aluminio y superficies de metales brillantes y aplicaciones laser

<200 ms (T>75°C)

° 0,75 % de
75- 650°C 18- .| £50ms (T>100°C) !
AF 10 AF10/C |AF 10/L 167-1202°F| 2,4 um PZ20.08 {0,30m -« 48:1 <15 ms (T>125 °C) liﬁl:ﬁ?;g,;l 1K

<2 ms (T>200 °C)

Para med

<50 ms (T>150°C)

AF10 |AF10/C |AF10/L ggg'_ 1332 E PZ20.08 | 0,30 m - 48:1| <15ms (T>200°C)
<2ms (T>350 °C) 075 % de
AF 21 AF21/C|AF21/L PZ20.01 (0,40 M- 60:1| <75ms(T>180°C) | lalectura,al
180-1200°C | £35ms(T>200°C) menos 5 K
AF22  |AF22/C|AF22/L| Joo 570y oF 212‘?J-m PZ20.03 |0,20m-0,40m | 56:1 < 5 ms (T2300°C) 1K
AF23  |AF23/C|AF23/L ' PZ20.06 | 1,20 m - 96:1| <2ms (T>600 °C)
AF 1 AF1/C |AF1/L PZ20.01 [0,40 m - 210: 1 0.5%d
AF 2 AF2/C |AF2/L | 250-2000°C PZ20.03/0,20m-0,40m | 200:1]| <50ms(T>250°C) s l'ectljraeal
AF 3 AF3/C |[AF3/L | 482-3632°F PZ 20.06 | 1,20 m -« 310:1| <2ms(T>750°C) menos 4 K
AF 4 AF4/C |AF4/L PZ20.05 [ 0,20 m -« 55:1

Para la medicién precisa de metales, de temperaturas muy altas y semiconductores
AF 1 AF1/C |AF1/L Pz20.01 10,40 m - 210:1
- . 0
AF 2 AF2/C |AF2/L 600-3000°C| 0,82- PZ20.03 10,20m-0,40m 200:1 <50 ms (T>650 °C) 0,3% de
AF 3 AF3/C |AF3/L 1112 -5432°F| 093 um PZ20.06 [1,20m - 310:1 <2 ms (T>850°°C) la lectura, al 1K
AF 4 AF4/C |AF4/L == PZ20.0510,20m - 55:1| ~ menos 4 K
AF5/C |AF5/L PA 20.06 | 0,60 m -« 430: 1
Para medir los cristales de Siy SiC
6K (< 850°C)
o 0,35% + 2K
AF4  |AF4jC |AFasL | [20-2400°C PZ20.01 0,40 m - 150:1| <10 ms (T>950°C) | (850 10550°C)
1382-4352°F : ; : = .
0,5% + 2K
(> 1500°C)
1%?51J/m 0,35% + 2K 2K
! (<1500°C)
850-3000 °C . o 0,5% + 2K
AF7 AF7/C |AF7/L 1562 - 5432 °F PZ20.01 10,40 m - 150:1[{<10ms (T>1050°C) (1500..2400°C)
1,0%
(> 2400°C)

| Para la medicién en la produccién de grafito y el crecimiento de cristales

AF1  |AF1/C _ | 800-3200°C) 0.5/ | p75001 0,40 m-e 2101 <10ms 2K

como con

1652 - 5792 °F| 1,05 um PX 44 AF 7

| Para medir de llamas de hollin (por ejemplo, en centrales eléctricas o plantas de incineracién)

700-1700°C| 0,8/ <20 ms (T>650°C) 1% de

AF 1 AF1/C = 1292-3092°F | 1,05 ym Pz20.01 10,40 m - = 80:1 <10 ms (T>750 °C) la lectura 2K
PX 64 ... Para medir durante los procesos de recubrimiento CVD
o 0,75 % de
AF 2 AF2/C |AF2/L >00-1400 OC 15/ Pz20.03 10,20 m-0,40 m 75:1 <30 ms la lectura, al 2K
932-2552°F| 1,9um menos 4 K

*(referidoae=1yTa=+23°C)
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. Pirémetros de cociente

Los pirémetros de cociente detectan la radiacién infrarroja del objeto
de medicién mediante un fotodiodo doble en dos longitudes de onda
al mismo tiempo y el mismo lugar. Y de la relacién entre las dos intensi-
dades de radiacion se determina la temperatura. La ventaja particular
del método de medicién de cociente es, que proporciona una lectura
correcta del valor medido incluso cuando la debilitacién de la radia-
cién infrarroja recibida por el sensor alcance un 90 %. Un pirémetro de
cociente es considerablemente menos sensible a la radiacién externa
reflejada por objetos calientes cercanos que los modelos tradicio-
nales de un canal. Adn cuando el objetivo del pirémetro o el tubo de
observacién del horno estén sucios o se hayan acumulado sedimentos
o residuos en la mirilla del horno, hasta cierto punto la lectura no se
ve afectada. Ademas, el principio de cociente compensa variaciones en
la caracteristica de radiacion del objeto de medicién. Si la emisividad
de un objeto de medicién varia debido a las propiedades superficiales
en funcién de la temperatura o cuando se utiliza el pirémetro en un
proceso de produccién de varios productos con emisividades diferen-

€ * Dy
€% Dy

Densidad espectral especifica

A A2

071 % 1'0 1(')0
Longitud de onda [um]

tes, no se ve afectada la lectura de temperatura, cuando los cambios
tienen lugar simultaneamente en ambas longitudes de onda.

Modelo | Datos técnicos

Sistemas de ayuda de focalizacién | Rango de Sensi- Objetivo | Distancia de Relacion | Tiempo de | Exactitud | Repeti-
Visor a Cdmara | Puntero | medicién bilidad enfoque optica respuesta | de medi- bilidad
través de | de video | laser espectral t cion*

98
la lente

Para el uso en las industrias de acero, ceramica y hormigdn en severos entornos industriales

AF20 | AF20/C | AF 20/L ggg;‘éggg PZ20.08 | 0,30 m-= 55+ 1 (Tiégc?%
AF 1 AF1/C | AF1/L P720.01 | 0,40 m -« 80:1

AF 2 AF2/C | AF2/L PZ20.03 | 0,20m- 0,40 m 75:1 | <20ms
AF 3 AF3/C | AF3/L 650 - 1700 °C PZ20.06 | 1,20m - 120:1 | (T>650°C)
AF 10 AF10/C | AF10/L | 1202-3092°F PZ20.05 | 0,20 m - 20:1 <10ms
AF13 | AF13/C | AF13/L PZ20.08 | 0,30 M- 55.1 | (T>750°C)
AF21 | AF21/C | AF21/L PA 20.06 | 0,60 M- 190 1

AF 4 AF4/C | AF4/L PZ20.01 | 0,40 m -« 15011

AF 5 AF5/C | AF5/L PZ20.03 | 0,20m-040m | 140:1

AF 6 AF6/C |AF6/L | 750-2400°C 1%?-%1 PZ20.06 | 1,20 M- 24001 | <10ms 1{;‘;&‘?3‘3 2K
AF 11 AF11/C | AF11/L | 1382-4532°F | PZ20.05 | 0,20 M- 35:1 | (T>950°C)
AF14 | AF14/C | AF14/L PZ20.08 | 0,30 m - 100: 1

AF22 | AF22/C | AF22/L PA 20.06 | 0,60 m - 370:1

AF 7 AF7/C | AF7/L PZ20.01 | 0,40 m - 150 1

AF 8 AF8/C | AF8/L PZ20.03 | 020m-0,40m | 140:1

AF 9 AF9/C | AF9/L . PZ20.06 | 1,20 m - 2401

- <

AF12 | AF12/C | AF12/L 185563232(2’0(; PZ20.05 | 0,20 m -« 35:1 (T;1185?fc)
AF15 | AF15/C | AF15/L PZ20.08 | 0,30 m - 100: 1

AF 18 - - PA40.01 | 86 mm-115mm | 250:1

AF23 | AF23/C | AF23/L PA20.06 | 0,60 m - 370:1

. | Para medir objetos con emisividades variables
AF 1 AF1/C

AF1/L Pz 20.01 | 0,40 M- 80:1
AF 2 AF2/C | AF2/L 500 - 1400 °C 0,95/ Pz 20.03 | 0,20m-0,40 m 75:1 1%dela
B ! <30ms 2K
AF 3 AF3/C | AF3/L 932-2552°F | 1,55um | PZ20.06 | 1,20m-= 120 1 lectura
AF 4 AF4/C AF4/L Pz 20.05 | 0,20m - 20:1
PX 60 ... | Para mediciones a temperaturas bajas a partir de 300 °C
300- 800°C .
AF 1 AF1/C AF1/L 5721472 °F 15/ Pz 20.08 | 0,30 M- 39:1 1% de la
400-1000°C | 1 9 pum =30ms lectura 2K
AF 11 AF11/C | AF11/L 752 -1832 °F PZ20.01 | 0,40 M- 80:1

*(referidoae=1yTa=+23°C)
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. Pirémetro de panorama® con un campo de medicién rectangular
o El pirbmetro de panorama® ratura de objetos que se mueven libremente, como por ejemplo
o de la serie CellaTemp® PX 43 alambres que estdn en movimiento. Ademads un campo de medicién
r . tiene un campo de medicién rectangular es ideal para captar la temperatura de objetos con posi-
= rectangular, logrado de ciones variables, como por ejemplo en el caso de barras de metal o
manera Optica, sin necesidad palanquillas de acero sobre transportadores de rodillos.
de partes movilesy el blanco
se puede mover libremente En mediciones de objetos muy pequefios la alineacién de pirémetros
dentro del campo de medi- con campo de medicién rectangular es mucho mas facil. Gracias a la
cién. Esto ofrece la posi- posibilidad de combinar el sistema 6ptico con lentes adicionales, se
bilidad de detectar la tempe- permite el uso incluso para objetos diminutos (como por ej. filamentos).
Modelo | Datos técnicos
Sistemas de ayuda de focalizacion | Rango de Sensi- Objetivo | Distancia de Relacién Tiempo de | Exactitud | Repeti-
Visor a Cama- Pun- medicion bilidad enfoque Optica respuesta | de medi- bilidad
travésde | rade tero espectral toe cion*
lalente | video laser
Para el uso en las industrias de acero, ceramica y hormigdn en severos entornos industriales
600-1400 °C D,=150:1 <10ms
AF 20 AF 20/C | AF20/L 1112 - 2552 °F Pz20.08 | 0,30 M- Dy= 30:1 (T>650 °C)
AF 1 AF1/C | AF1/L PZ20.01 | 0,40 m-= D, =230:1
Dn= 45:1
D,=215:1
AF 2 AF2/C | AF2/L Pz20.03 | 0,20m-0,40 m )
Dn= 40:1
D,=375:1
AF 3 AF3/C | AF3/L PZ20.06 | 1,20m - v
/ / 650 - 1700 °C Dh= 75:1 <10ms
1202 - 3092 °F = g T>750°C
AF10 | AF10/C | AF10/L PZ20.05 | 0,20 m - e BV_ ?8111 ( )
h= .
AF13 | AF13/C | AF13/L PZ20.08 | 030m-= D,=150:1
Dh = 30 1
AF21 | AF21/C | AF21/L PA 20.06 | 0,60 m - D=l
Dh = 9551
AF4 | AF4/C | AF4/L PZ20.01 | 0,40 m - D, =350:1
Dh = 50 1
AF5 | AF5/C | AFS/L Pz20.03 | 020m-040m |Dv=330:1
Dh = 45 . 1
AF6 | AF6/C | AF6/L PZ20.06 | 1,20m - D, = 580:1
Dh = 85 . 1
750-2400 °C 0,95/ D,= 85:1 <10ms 1,5%dela
AFTT | AFTT/C L ARTIL | 355 4532°F | 1,05m | P£2005 | 0.20m Dy= 11:1 | (T>950°C) | lectura 3K
AF14 | AF14/C | AF14/L PZ20.08 | 0,30 M- D, =230:1
Dn= 34:1
D,=380:1
AF 17 - - PA 40.01 | 86 mm-115mm Dy= 80:1
AF22 | AF22/C | AF22/L PA 20.06 | 0,60 m -« D, =730:1
Dh = 105 . 1
AF 7 AF7/C | AF7/L PZ20.01 | 0,40 M- DV:350:,1
D= 50:1
AF8 | AF8/C | AF8/L PZ20.03 | 0,20 m-0,40 m BV = 322 g
h= .
AF9 | AF9/C | AF9/L PZ20.06 | 1,20 m - 2= 203
D= 85:1
850-3000 °C D,= 85:1 <10ms
AF 12 AF12/C | AF12/L 1562 - 5432 °F Pz 20.05 | 0,20m - Dh= 11:1 (T>1050°C)
AF15 | AF15/C | AF15/L PZ20.08 | 0,30 m-= Gy
Dh= 34:1
D,=380:1
AF 18 - - PA 40.01 | 86 mm-115mm Dy= 80:1
AF 23 AF23/C | AF23/L PA 20.06 | 0,60 m - Dvi730 L
Dn=105:1
*(referidoae=1yTa=+23°C)
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. Pirémetros espectrales o de cociente con cable de fibra 6ptica

ponibles diferentes cabezales de medicién. La seleccién depende del
tamano del objeto y la distancia de medicién.

En los pirémetros con cable de
fibra Optica la parte electrénica
se encuentra separada la parte
Optica. Un cable de fibra 6ptica
transmite la radiacion infrarroja
detectada por el cabezal de
medicién a la parte electrénica, lo
que permite su uso en ambientes
con temperaturas hasta 250 °C
sin necesidad de refrigeracion.

Para controlar el ajuste del objetivo al objeto de medicién y configu-
rar el enfoque, los pirémetros disponen de un laser integrado. En la
distancia de enfoque el puntero muestra el tamafio exacto del area
de medicién. El cable de fibra éptica esta disponible en longitudes de
hasta 50 m, lo que permite el montaje del sensor a gran distancia para
una mayor seguridad. Un conector tipo FSMA atornillable hace que
el cable de fibra 6ptica sea desmontable en ambos extremos: tanto
del cabezal de medicién como de la unidad electrénica. Como protec-
cién mecanica el cable de fibra éptica dispone de un revestimiento
metalico.

Los modelos con fibra 6ptica también se utilizan en situaciones de
espacio minimo o de potentes campos electromagnéticos. Estan dis-

Modelo | Datos técnicos

Tipo

Rango de
medicién

| Para superficies

Rango
espectral

metalicos, cerdmicay vid

Objetivo

Rango de
enfoque

rios fundidos en el rango de temperatura medi

Relacién
Optica

Método de
medicién

Tiempo de
respuesta t,,

Exactitud de
medicion*

Repetibi-
lidad

AF 11 PA 41.01 0,20 m - 180:1 <50 ms 0,75 % de
250-2000°C 1,1- ] (T>300°C) | lalectura,
AF 21 482-3632°F | 1,7 um PA41.05 | 0,12m- 100:1 | espectral <2 ms almenos 2K
AF 22 Pz 41.18 33 mm-45mm 50:1 (T>800°C) 4K
Para superficies metdlicos, cerdmicay vid
AF 11 PA 41.01 0,20 m - 190:1 <50 ms
550-2500°C | 0,78- ] (T>600°C) | 0,75 % de
AF 21 1022 - 4532 °F 1,06 pm PA 41.05 0,12m- 100:1 | espectral <2ms 3 lectura 2K
AF 22 PZ41.18 | 33 mm-45mm 50: 1 (T>800 °C)
Para la medicién precisa de metales, de temperaturas muy all
AF 11 PA 41.01 0,20 m - 190:1 <50ms
650-3000°C | 0,82- ] (T>680°C) | 0,75 % de
AF 21 1202-5432°F | 0,93 ym PA 41.05 0,12m-e 100:1 | espectral <2 ms 13 lectura 2K
AF 22 PZ41.18 | 33 mm-45mm 50: 1 (T>900 °C)
AF 211 PA 41.01 0,20m - 110:1
700-1800 °C B <20 ms
AF 221 1292 -3272 °F PA 41.05 0,12 m-e 50:1 (T>850°C)
AF 222 Pz 41.18 33 mm-45mm 36:1
AF 11 PA 41.01 0,20m - 190:1 del
800 - 2400 °C 0,95 - ) . <20ms 1,5%dela
AF 21 1472-4352°F | 1,05 um PA 41.05 0,12 m-e 100:1 | cociente (T>950°C) lectura 3K
AF 22 Pz 41.18 33mm-45mm 50:1
AF 111 PA 41.01 0,20m - 190:1
900-3000°C B <20 ms
AF 121 1652 - 5432 °F PA 41.05 0,12 M- 100:1 (T>1050°C)
AF 122 Pz 41.18 33 mm-45mm 50:1

*(referidoae=1yTa=+23°C)
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- Accesorios

Cable blindado Escuada de fijacién
VK02/LAF1:5m con 2 tuercas
VK02/LAF2:10 m PA11/U

Lente adicional

Acoplamiento rapido

PA 10/l (de ZnS) PA 10/C (de ZnS)
PA 15/I (de zafiro) PA 15/C (de zafiro)
PA 20/I (de cuarzo) PA 20/C (de cuarzo)

Abrazadera
PA 11/K PZ 20/L: @ 70 mm PZ 20/A
PZ 20/N: @ 65 mm

Angulo de montaje Purga de aire

o

Montaje con brida Anillo iluminador
PB 08/Q AF1 (Montaje) PZ 10/P
PB 08/R AF1 (Brida)

Lente con bisagra
PZ 10/I (de ZnS)
PZ 15/I (de CaF2)

PZ 20/! (de cuarzo)

Brida esférica Tubo intermedio
PB 08/l PZ 20/C

Camisa de refrigeracién Lente adicional
PA 20/M AF2 para PZ 20/0
pirbmetro con cdmara

Espejo deflector Protector anti-polvo
PA 20/E PZ 10/T (35 mm)
PZ 20/T (20 mm)

Camisa de refrigeracién
cerrada PA 20/M

Camisa de refrigeracién
abierta PA 20/B

Carcasa protectora
cerrada PA 40/M

Tubo de brida Cabezal de conexién
PB 08/M AF1 PB 08/N

Vidrio protector
PZ 10/I AF 1 (de ZnS)
70146 (de cuarzo)

Tubo intermedio Brida
tubuladura Pz 20/J PZ 20/F
PZ 40/C

Tubo intermedio con

e — -




Pirdmetro inteligente CellaTemp® PX

- Elemplos de instalacion

Combinacién de montaje PA 20-006

Compuesta por:

= Purga de aire PZ 20/A

= Tubo intermedio PZ 20/J

= Escuadra de fijacién PA 11/U

-+ Angulo de montaje, ajustable
PA 11/K

Compuesta por:

= Camisa de refrigeracién
PA 20/M AF 1

« Purga de aire PZ 20/A

« Lente de cuarzo con bisagra |

= Tubo intermedio PZ 20/C

- Brida PZ 20/F

= Protector anti-polvo PZ 20/S

« Brida esférica PB 08/

Combinacién de montaje PA 20-065 para aire comprimido en la
industria de hormigén

Compuesta por:
+ Camisa de refrigeracién
PA 20/M AF 1
» Lente de cuarzo con bisagra
PZ 20/l !
« Purga de aire PZ 20/A * *
« Tubo intermedio PZ 20/C
- Brida PZ 20/F ) | oM
- Protector anti-polvo PZ 20/S '
= Brida esférica PB 08/
- Abrazadera de manguera
10216 mm
» Manguera industrial GP40
- Placa de montaje en carcasa para montaje en pared
SK 613 con monitor de fluidos

Combinacién de montaje del modelo con cable de fibra 6ptica
PA 21-001 para montaje en horno

Compuesta por:

= Lente adicional de cuarzo
PS 01/l AF 2

= Conexién de bayoneta
PS 11/NAF 5

= Purga de aire PS 01/A AF 1

+ Arandela @ 35 mm

+ Brida PS01/N

Combinacion de montaje PA 83-010 para el montaje sobre soporte

Compuesta por:

» Protector anti-polvo PZ 10/T

» Tubointermedio PZ 20/C

» Purga de aire PZ 20/A
Abrazadera PZ 20/L

+ Camisa de refrigeracion, cerrada PA

+ Boquilla de manguera G1/8"

+ Soporte PB 08/Q AF 1

- Brida PB 08/R AF 1

Compuesta por:

- Camisa de refrigeracion,
cerrada PA 20/M AF 2

- Brida PB08/0

+ Tubo de brida PB 08/M AF 1

Combinacién de montaje PA 20-066 para aire de soplado en la
industria de hormigén

Compuesta por:

+ Camisa de refrigeracion
PA 20/M AF 1

« Lente de cuarzo con bisagra
PZ 20/

+ Tubo intermedio con
tubuladura PZ 40/C

+ Brida PZ 20/F

- Brida esférica PB 08/l

» Ventilador PB 08/F AF 3
Manguera de aluminio PB 08/L

+ Abrazaderas de manguera 103 16 mmy 50 a 70 mm

+ Manguera industrial GP40

» Placa de montaje en carcasa para montaje en pared
SK 749 con monitor de fluidos

Combinacién de montaje PA 20-001 con espejo
orientable para el montaje sobre soporte

Compuesta por:
« Espejo orientable
PZ 20/X AF 5
+ Tubointermedio PZ 20/J
« Abrazadera PZ 20/L AF 2
« Soporte de fijacién
PZ 20/U AF 2
« Vidrio protector M62x0,75
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. Accesorios especiales

Espejo orientable PZ 20/X Anillo luminoso PZ 10/P

Un espejo orientable puede montarse delante del pirémetro para el
barrido periddico del campo de medicién.

La temperatura y la posicidon de medicién se evaluan a través de la
salida analdgica o la interfaz RS-422 del espejo.

En hornos oscuros a menudo es imposible ver el blanco. Instalando una
fuente de luz auxiliar en un segundo taladro puede ser dificil y costoso.
Asi, en la practica real, los pirémetros solo se enfocan en el momento de
la instalacion. La verificacion del correcto enfoque durante el posterior
funcionamiento, no serd posible.

Se puede usar por ej. para las siguientes aplicaciones:

ELPZ10/Pilumina el blanco en un
horno cerrado en el cual estd ins-
talado el pirémetro. Este acceso-
rio integrado es parte del
montaje del pirémetro.

= Deteccidén de puntos calientes en cintas transportadoras

» Medicién de alambres que estdn en movimiento

» Generar perfiles de temperatura de chapas y desbastes

» Medicién de objetos con posiciones y tamanos variables sobre el
transportador de rodillos

Este accesorio integrado forma

El software para PC CellaScan que se suministra junto con el termé- parte del conjunto de montaje

metro muestra un perfil de temperatura en linea. del pirémetro.

El anillo luminoso le ayuda a alinear y enfocar correctamente el piré-
metro, tanto durante la puesta en marcha como en las inspecciones
visuales de rutina.

P P i Fiem Fiem Fam For KELLER
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Cuando se utiliza un pirémetro con cdmara de video, se puede contro-
lar facilmente el punto de medicién en un monitor de la estacién de
control en cualquier momento.
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Adaptador de interfaz / Codificador de video KELLER

Codificador de video SU 08
Video <-> Ethernet




Pirbmetro inteligente CellaTemp® PX

_Ambitos de aplicacién

b

Cultivo de cristales Coqueria

Produccién de alambres

Planta de incineracién Planta de laminacién

Planta de sinterizacién Industria del vidrio Calentamiento porinduccién
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. Otros productos

CellaPort PT

Pirbmetros portdtiles espectrales y de
cociente con visién a través de la lente e
interfaz del USB.

CellaCast PT

Pirébmetros portatiles para la medir la tempe-
ratura sin contacto de metales liquidos en
maquinas de colada automatizadas y altos
hornos.

CellaTemp® PK(L)

Termdédmetro infrarrojo compacto, espe-
cialmente adecuado para plantas de
producciéon con poco espacio de medicion,
opcionalmente con puntero LED.

CellaTemp® PKF
Termémetro infrarrojo compacto con cable
de fibra éptica y cabezal de medicién éptico.

Mikro PV CellaSwitch

Pirbmetros de desaparicion de filamento Interruptor térmico de infrarrojos compacto

para medicion ultra exacta. con display de 7 segmentos y teclas para la
configuracién de parametros.

Fundada en el 1967, la unidad de
negocio Infrared Thermometer Solu-
tions (ITS) desarrolla y fabrica instru-
mentos de medicion de precision y
soluciones de sistemas para la medi-
ci6on de temperaturas sin contacto.
Gracias al desarrollo continuo hoy en
dia KELLER ITS es uno de los provee-
dores lideres a nivel mundial de piré-
metros y termdémetros infrarrojos.

Con su amplia gama de productos
de mas de 250 modelos y sistemas,
KELLER ITS ofrece soluciones para
todas las aplicaciones estdndar y
numerosas aplicaciones especiales.

Segun la filosofia KELLER, la precisién
de medicién y la fiabilidad son los
puntos en los que se pone especial
atencién a la hora de desarrollar y
producir instrumentos. Es por eso
que el plazo de garantia que tienen
los productos KELLER es de 5 afos.

Una red mundial de distribuidores y
centros de servicio garantiza una asis-
tencia competente e individual direc-
tamente en el lugar de su instalacion.
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Keller HCW GmbH

Infrared Temperature Solutions (ITS) www.keller.de/its

Carl-Keller-Strafte 2-10 Tel. +49 (0) 5451 850

49479 Ibbenbiren-Laggenbeck Fax +49 (0) 5451 85412

Germany its@keller.de
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